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Cihaz: E-Beam Buharlastirma Sistemi

Bu protokol, sistemin kurulum sonrasi yapilacak Site Acceptance Test (SAT) kapsaminda degerlendirilecek test ve kontrol
kriterlerini icermektedir.

1. GENEL KURULUM KONTROLLERI

- Sistem bilesenlerinin eksiksiz teslimi ve hasarsiz kurulumu yapilmalidir.

- Elektrik, hava, vakum, azot ve sogutma baglantilarmm eksiksiz kurulumu yapilmalidir.

2. DONANIM VE GUVENLIK KONTROLLERI

- Vakum sisteminin tiim bilesenlerinin kontrolii ve testi yapilmalidir.

- Basing, sicaklik, su ve hava ile ilgili sistemlerin ve ilgili alarm sistemlerinin testi yapilmalidir.

- Acil durdurma butonu ve interlock sistemlerinin testi yapilmalidir.

3. PERFORMANS DOGRULAMA TESTLERI

- SUNUM tarafindan belirlenecek altlik ve kaynak kullanilarak istenen kalinlikta ve kalitede film iiretilmesi talep edilecek,
iiretilen ince filmin Teknik sartnamede atif yapilan spesifikasyonlar1 saglayip saglamadig test edilecektir.

- Nihai vakum degeri: <5 x 1077 Torr

- Kalinlik 6l¢iimii dogruluk testi yapilacak ve film kalinlik homojenliginin 4” wafer iizerinde +£5%’den iyi oldugu
gosterilecektir.

- E-beam kaynag1: maksimum gii¢, tepki siiresi ve stabilite kontrolii yapilacaktir.

- Crucible (pota) yapisinin ve kaynak motorunun testi yapilacaktir.

- Substrat dondurme sistemi: 0-20 rpm araliginda diizgiin rotasyon testi yapilacaktir.

4. YAZILIM VE KONTROL TESTLERI

- PC tabanli kontrol yazilimi ve dokunmatik ekran arayiiziiniin tiim islevlerinin testi

- Regete olusturma, kaydetme ve ¢agirma islevlerinin dogrulanmasi

- Kullanici yetkilendirme ve gegmis islem kayitlarinin erigilebilirligi

5. EGITIM VE DOKUMANTASYON

- En az 2 giinliik kullanici egitiminin verilmesi (Operatdr egitimi ve genel bilgilendirme egitimi ayr1 ayr1 diizenlenecektir.)
- Kullanim, bakim ve teknik dokiimanlarin eksiksiz teslimi (basili ve dijital)




